
非接触三次元測定装置 NH-3SPs
非接触表面性状測定装置 PF-60

三鷹光器㈱

アライメント機能や基準
面測定を標準搭載。
サンプルにて空間座標系を
作成し、高度な測定が
可能です。
※NHシリーズのみの機能
※となります。

NH-3SPs PF-60

ステージ可動範囲（X、Y、Z） 150×150×120mm 60×60×60mm

AF（オートフォーカス）稼動範囲

分解能(XＹ、ＡＦ） （0.01、0.001）μｍ （0.1、0.01）μｍ

AF（オートフォーカス）再現性 ＜0.01μｍ（σ） ＜0.03μｍ（σ）

ステージ耐荷重 12kg 4kg

電源 100V/AC6A

10mm

6インチウエハ三次元測定

ワーク表面の色や反射率の影響を受けない
ポイントオートフォーカス方式を採用。
ステージ走査型とすることで、広い可動
範囲全域を連続的に高精度測定が
可能です。
※NHシリーズには広い稼動範囲を活かす
※自動測定機能が標準搭載

非接触三次元形状測定装置NH-3SPs

0.5μm4μm

CCDカメラで測定箇所を画像で確認

ＣＣＤカメラを通して、
レーザープローブの照射
箇所付近の顕微鏡像を
観察可能です。
従来の接触式測定機と
比べて、測定箇所の
特定、設定が容易です。

Y 軸

Ｘ軸

高度な画像処理機能を搭載作成した空間座標系で高精度測定

Result of the point autofocus type /Ra:0.228um

Result of the contact type /Ra:0.227um(+/- 3%) 

Roughness Standard Reference 

Specimen: Type D1(ISO5436-1)

Calibration Org. :PTB (Germany)

Measurement method: Stylus

Stylus radius: 5um

Evaluation length =4mm

Cut-Off = 0.8mm

信頼のステージ走査型
ポイントオートフォーカス方式

国際的粗さ基準片データとの高い相関性

粗さ測定において、
ポイントオートフォーカ
ス式は、触針式の粗
さ標準片と高い相関
性を持ち、信頼性の
高いデータを取得で
きます。

ピンゲージ急斜面

非接触表面性状測定装置PF-60

完全非接触のポイントオートフォーカス

上位機種NH3SPsのZ分解能1nm

低反射率の透明体の測定が可能

ステージ走査型の広範囲測定

高速測定のPFシリーズ（当社比50倍）

座標系をもったNHシリーズ

砥粒表面形状 研磨面のビビリ模様

極細レーザープローブで測定はさらに細部へ

レーザープローブの
最小径は0.4μm。
接触式測定機スタイラスで
は走査できない微細な構造
に入り込み、
より精密で正確なデータを
提供します。

顕微鏡の画像キャプチャ
ソフトに画像処理機能が
付属。
XYステージと連動し、
顕微鏡から得られる画像
情報を元に精密測定
することができます。
※PF-60は画像キャプチャ
※のみ。


